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Positionskontrolle Krananlagen

Eintragerlaufkrane, Zweitragerbrickenkrane sowie Deckenlaufkrane
kommen in nahezu jeder Logistik- sowie Produktionshalle zum Einsatz.
Sie vereinen Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Kranan-
lagen werden Arbeiten im automatischen Warenlager sowie den Ferti-
gungsbereichen unterstutzt.

Kransysteme mussen zuverlassig und auBerst prazise gesteuert werden.
Nur dadurch erreichen sie einen schnellen, sicheren und effizienten Mate-
rialfluss, auch fur individuelle Anforderungen. Die Steuerung der Kranan-
lage basiert daher auf den Messwerten hochgenauer Laser-Distanz-Sen-
soren von Micro-Epsilon, die fir groBe Entfernungen sowie schnelle
Distanzanderungen konzipiert sind.

Zum Einsatz kommen zwei Laser-Distanz-Sensoren der Reihe opto-
NCDT ILR3800-100. Diese sind an einem Ende des Haupttragers eines
Brickenkranes positioniert und messen millimetergenau auf ein weies
Target-Board. Der erste Sensor erfasst Abstandsanderungen des Haupt-
tragers in x-Richtung, im Bereich von 0,1 bis 100 m. Dies geschieht kon-
tinuierlich und wahrend der Kranfahrt. Der zweite Sensor misst stetig die
Bewegungen der Laufkatze zwischen 0,1 und 25 m in y-Richtung. Wird
ein bestimmter vordefinierter Sollwert unterschritten, beispielsweise weil
die Laufkatze zu nahe an die Endposition gefahren wird, so stoppt die-
se automatisch. Dasselbe gilt, wenn der Haupttrager der Wand zu nahe
kommt. In diesem automatisierten Prozess, werden die Messwerte des
Sensors Uber die integrierte serielle RS422-Schnittstelle an die Steuerein-
heit des Kranes Ubergeben.

Die performanten Laser-Distanz-Sensoren optoNCDT ILR3800 sind Uber-
all dort im Einsatz, wo groBBe Messbereiche und gleichzeitig hohe Genau-
igkeit gefordert werden. Sie kdnnen in bis zu 100 m und mit zusatzlicher
Reflektorfolie in bis zu 150 m Abstand angebracht werden. Die Sensoren
liefern stabile Ergebnisse mit Millimeter-Genauigkeit, auch bei dunklen,
strukturierten oder schwach reflektierenden Oberflachen.
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Anforderungen an das Messsystem
= Messbereich: 0,1 ... 150 m

= Messrate: 20 Hz

= Auflésung: 0,1 mm

= Reproduzierbarkeit: < 1 mm

= Linearitat: < =1 mm

Umgebungsbedingungen

= Temperaturbereich: -10 ... +50 °C
= Produktionshalle

= Streulicht von Deckenbeleuchtung
= Staub, Schmutz

= Vibration, Luftfeuchtigkeit

Systemaufbau
= 2x Sensor optoNCDT ILR3800-100
= 2x Reflektor

Vorteile

= Millimetergenaue Bestimmung der Kranposition dank praziser
Messung groBer Distanzen

= Automodus fur maximal sichere Signalstarke auf anspruchsvolle Ziele

= Vollautomatisierte Uberwachung

= Zuverlassige und wartungsfreie Messung

= Robuste Sensorlésung fur Innen- wie AuBenbereich
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